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当前红外光电成像技术及其应用信息技术发展动态 

 来源：技术物理研究所网站 作者：吴坚国 

  

日前在新进所职工教育与质量知识培训课上，由科技委副主任张均屏教授所作的《红外光电

成像技术及其应用信息技术发展动态》的报告受到与会新入所的员工的热烈欢迎，在此我们

将分期刊登张教授的报告。请大家到科普栏目浏览张教授的报告。 

张教授的报告在以下四个方面阐述当前红外光电成像技术及其应用信
息技术的发展动态及其应用 

•1 红外光电探测方法 

•2 焦平面列阵探测器 

•3 红外光电成象仪器 
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•4重大应用领域 

 

 相关信息：成像技术

· 红外光电成像技术及其应用信息技术(4)[图] (9.5) 

· 红外光电成像技术及其应用信息技术(3)[图] (9.1) 

· 红外光电成像技术及其应用信息技术(2)[图] (9.1) 

· 红外光电成像技术及其应用信息技术（1）[图] (9.1) 
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